
2026年 2月 5日 

（一社）日本溶射学会 関東支部 

支部長 湯本 敦史 

【公印略】 

 

（一社）日本溶射学会 関東支部 

2025年度第 1回関東支部講演会 開催のお知らせ 

1. 日 時： ２０２６年３月５日（木） １３：００－１７：００ 

2. 会 場： 芝浦工業大学 豊洲校舎教室棟 3階 303教室 

3. 講演会の内容： 

【講演会の概要】 

 

関東支部の第 1回講演会につきまして、ご案内いたします．皆様奮ってご参加頂けますよう，

よろしくお願い申し上げます． 

 

【プログラム】 

 

12:45-  参加受付 

13:00-13:20  開催挨拶と自己紹介 

13:20-14:10  講演①：基礎セミナー 

『不二製作所のブラスト ２０２６』 

株式会社不二製作所 内海 裕介 氏 

14:10～15:00 講演②：基礎セミナー 

『赤外線ナノ秒ファイバーレーザーにおけるアブレーション現象の基礎 

〜 粗面化技術への応用を目指して 〜』 

芝浦工業大学 湯本 敦史 

15:00～15:15 休 憩 

15:15～16:05 講演③： 

『溶射・積層法による補修技術の信頼性評価』 

東京理科大学 荒井 正行 氏 

16:05～16:45 講演④：皮膜強度研究分科会 

『皮膜強度研究分科会の取り組み（仮）』 

東北大学 齋藤 宏輝 氏 

16:45～17:00 閉会の挨拶 

17:30～19:30 懇親会（豊洲駅近く） 

4. 参加費：3,000円（参加資格を問わず）。学生は無料。 

5. 申込方法： 

１） 別紙の申込用紙に必要事項をご記入の上、湯本までご連絡ください。 

２） 参加費は、申込用紙に記した学会事務局の口座へお振込みください。 

３） 懇親会費は現地でお支払い下さい。 

【申 込 先】 湯本 E-mail：a-yumoto@sic.shibaura-it.ac.jp 

【申込期限】 2026年 2月 27日（金） 

 

その他、不明な点がございましたら、湯本までお問い合わせください。 

以上 

  



日本溶射学会関東支部 2025年度第 1回支部講演会会場アクセス 
 

 

◆ 会場：芝浦工業大学豊洲キャンパス 教室棟 3階 303教室 

 

 
 

 
 

 

https://www.shibaura-it.ac.jp/access/toyosu.html 

 

 

 

 

 


